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Abstract (en)
[origin: US2021162567A1] A method for clamping a workpiece that is first provided with depressions, wherein these depressions are, arranged
in one row or a field having a grid distance of 3 mm. The grid distance is thereby the center distance of the depressions, the depth of which is
preferably less than the length of the depressions measured in direction of the row of the depressions. The distances between the depressions
preferably correspond approximately to the length of the depressions. The grid distance of 2.5 mm to 3 mm has proven to be an optimum for a wide
range of usable workpieces and materials.

Abstract (de)
Bei einem erfindungsgeméaBen Spannverfahren wird ein Werkstiick (10) zunachst mit Vertiefungen (12) versehen, wobei diese zum Beispiel in einer
Reihe oder in einem Feld in einem Rastermal3 mit 3 mm Rasterweite angeordnet sind. Das Rastermaf bemisst sich dabei als Mittenabstand der
Vertiefungen (12), deren Tiefe vorzugsweise geringer ist als die Lange der Vertiefung (12), gemessen in Richtung der Reihe der Vertiefungen (12).
Die Abstande zwischen den Vertiefungen (12) entsprechen vorzugsweise ungefahr eben jener Lange der Vertiefungen 12. Das Rastermal3 von 2,5
mm bis 3 mm hat sich fir ein groBes Spektrum verwendbarer Werkstlicke und Werkstoffe als optimal erwiesen.
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